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 Warszawa, dnia 14.05.2025 r. 

 

 

 

 
 
Dotyczy: przetargu na dostawę urządzenia do osadzania metalizacji PVD - nr 

postępowania F2/61/2025/ZP.  

 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 
przekazuje teść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie 1. 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę punktu 9 załącznika 1 - Wymagania i parametry 
techniczne na dostawę urządzenia do osadzania metalizacji PVD tak aby instrukcje oraz 
schematy elektryczne były dostarczone w wersji elektronicznej wgranej na komputer 
urządzenia + dostarczony folder na nośniku zewnętrznym oraz wydrukowane kopie 
papierowe na zwykłym papierze do użytku w biurze (nie w pomieszczeniach czystych klasy 
ISO 6). 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 1 do SWZ w pkt. 9, którego 
dotychczasowe brzmienie: 
 

" 9. Wszystkie materiały i części użyte do wytworzenia systemu, akcesoria, 
papierowe kopie instrukcji, schematy elektryczne itp. muszą być zgodne  
z wymaganiami klasy ISO 6 dotyczącymi pomieszczeń czystych." 

 
otrzymuje brzmienie: 
 

" 9. Wszystkie materiały i części użyte do wytworzenia systemu, akcesoria  muszą  
być zgodne z wymaganiami klasy ISO 6 dotyczącymi pomieszczeń czystych.” 
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Uwaga! 
− Zmiany zostały wprowadzone w dostępnych załącznikach w formacie Word jako  - 

Aktualne załączniki 
− Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania  

i składania ofert.  
− Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 


